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  (هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس نامه )رساله آيين نامه چاپ پايان

 -تخـي اص فؼاليتْاي ػلوي   ، هثيي ّاي تحصيلي داًـجَياى داًـگاُ تشتيت هذسعِ ايٌكِ چاج ٍ اًتـاس پاياى ًاهًِظش ت

هَختگاى ايي داًـگاُ ًؼثت تِ سػايت ،داًؾ آ پظٍّـي داًـگاُ اػت تٌاتشايي تِ هٌظَس آگاّي ٍ سػايت حمَق داًـگاُ

 ؿًَذ: هَاسد ريل هتؼْذ هي

داًـگاُ «  دفتش ًـش آثاسػلوي»(ي خَد، هشاتة سا لثلاً تِ طَس كتثي تِ  : دس صَست الذام تِ چاج پاياى ًاهِ )سػال1ِهادُ 

 اطلاع دّذ.

 ( ػثاست ريل سا چاج كٌذ: : دس صفحِ ػَم كتاب )پغ اص تشگ ؿٌاػٌاه2ِهادُ 

 دس داًـكذُ 1331  دس ػالكِ   اػت ًاًَ فٌاٍسي  سؿتِ ًگاسًذُ دس اب حاضش، حاصل پاياى ًاهِ كاسؿٌاػي اسؿذكت»

فشصاد  جٌاب آلاي دكتش، هـاٍسُ اهيش ػثذ الِ صادُ آلاي دكتش  جٌابداًـگاُ تشتيت هذسع تِ ساٌّوايي فٌي ٍ هٌْذػي 

 .« اص آى دفاع ؿذُ اػت هحثَتي

( سا تِ  چاج ، تؼذاد يك دسصذ ؿواسگاى كتاب )دس ّش ًَتت ّاي اًتـاسات داًـگاُ : تِ هٌظَس جثشاى تخـي اص ّضي3ٌِهادُ 

 تَاًذ هاصاد ًياص خَد سا تِ ًفغ هشكض ًـش دسهؼشض فشٍؽ لشاس دّذ. داًـگاُ اّذا كٌذ. داًـگاُ هي«  دفتش ًـش آثاسػلوي»

، تأديِ  هذسع تِ ػٌَاى خؼاست تِ داًـگاُ تشتيت % تْاي ؿواسگاى چاج ؿذُ سا55 ،3: دس صَست ػذم سػايت هادُ 4هادُ 

 كٌذ.

خؼاست هزكَس سا اص  تَاًذ ، داًـگاُ هي : داًـجَ تؼْذ ٍ لثَل هي كٌذ دس صَست خَدداسي اص پشداخت تْاي خؼاست5هادُ 

،  اػتيفاي حمَق خَد، اص طشيك دادگاُ هٌظَسدّذ تِ  طشيك هشاجغ لضايي هطالثِ ٍ ٍصَل كٌذ؛ تِ ػلاٍُ تِ داًـگاُ حك هي

 ، تاهيي ًوايذ. ًگاسًذُ تشاي فشٍؽ  سا اص هحل تَليف كتاتْاي ػشضِ ؿذُ 4هؼادل ٍجِ هزكَس دس هادُ 

   كاسؿٌاػي اسؿذ  همطغًاًَ فٌاٍسي   داًـجَي سؿتِ هحوذ ػاتذي  : ايٌجاًة6هادُ 

 . ، تِ آى هلتضم هي ؿَم تؼْذ فَق ٍضواًت اجشايي آى سا لثَل كشدُ

 

 : گيًام ٍ ًام خاًَاد
 

 تاسيخ ٍ اهضا:

 

 

 

 

 



 توام در هي اّري ّ اري شَيُو کَ کٌنيه نيتقذ سميعس خاًْادٍ بَ را ًاهَ اىيپا ييا

 .اًذبْدٍ يزًذگ طْل



ی آرش سلطاً اى،يي، هٌِذش صحرايبا تشکر از الطاف هٌِذش کارگر، هٌِذش افتخار

 .فرهْدًذ ياريي پژُّش يکَ هرا در اًجام ا یّ هٌِذش هحوذ رضا گرج
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1 Physical Vapor Deposition (PVD) 
2
 Chemical Vapor Deposition (CVD) 

3
 Line-of-Sight 

4
 Plasma-Assisted Chemical Vapor Deposition (PACVD) 
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1
 Diamond Like Carbon 
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 Sputtering 
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1
 Antoine-Laurent de Lavoisier 

2
 William Henry Bragg 

3
 General Electric Company (GE) 

4
 High Temperature High Pressure (HTHP) 


